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ol et & AUAE d& 4 ATt
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2 are mEE, A7) Al 28E d5410)0] E2YE A5, 7] ZErEvtelA A7) Al 18 =
AF(41009] FWo YJAalaks o] 9 | A7F AL o vk, old wef, A7) Al A=5(410) =FHE -] A
dold ¢ qom= ol Wl WA Ao {§A By d Ao dtE # U

2 ayo] w2, A7) A2 2= AS420)0] &9 At AR A, AV Al aElE d5(410)9F 37
A2 2Bl= AF(420) Alele] obm Who whAe 74 4= Cdvsba, A Al a2ElE 42007 &
2850}, A7) olm W HFe olF T=27F gV

271 2= A5E(410,420,430)9) THL =14 EAS 2@ 4 o v 8= d55(410,420,430)
< w5 WA (mesh), 7HE W4, L59 vlo]lA=2 sl el (micro capillary) oA HAx s X3 4
ATk, A7l 55 wWH(nesh) & E8B®I(Mo), BERI(W), YN, wAw), 2(Ag) & o529 IFa FolA
Aol S F3e = Qvk. A7) 2= HFE(410,420,430) 2 FRE A BAL, o|2F AAL AHAN
of oste] HHg meFs s MuE £ gk A7) FHE wdle £E #4712k (photo 1ithograpy)$h i
HY 34 5 &7 FA(sintering process)S &3to] FAdE 4 Qh. 47 agl= A=5E9 Fx9 242
9 ]

= AFE(410,420,430) & AE Ao 9 & vk $7] TEE AFE(410,420,430)
Hom Aduel 9 & ATk A7) 0C WAL - S kv ulA +5 kY T4 shtel @

H AAdel] w2z, A7) Al 28= A=(410), A7) A2 aEl= JA5(420), A7
A= ks dygd = Q.

T 4 B o] o AAde] wE, nlo]ojx 9] Ak (bias electrode voltage) 2 o] FEH
, 183 o]& &% 94X (ion kinetic energy )E UERE E=HEo|T),

dbs Fxshd, 7] o2 FEH00)E ST o] 29 & dluA= 7] wholola Hd=(300)
= Ul Foloj 2 =1(300) 2] A tel Bl alst3irt.

2, wolojx Ao Agh} o] FEHE Bubd o2 LEAUAE e

R
rr
)

A8 87102000 2] ol AFdRh mpojoj 2 A =(300) 9] A 7] ol F

= H-(400) & WA Lb2
Fol2e] & oAl vttt ek, 7] upolojs A =(300)9] At o] F&E

(400) & WA L2

‘{E ﬂ}mv

_9_



bl

3

%
[REAE

il

2 -400V,
o

10-2009-0015392
ob
oF

4

s
<!

5

=

=

H

e
[=)

e

=

=

A (b)

w

P, A7) A2 28= A2(420) 9]

o

A4
94

o

i=]

H
71 A2 2= A=(420)9] ASke] Wikl whet, 37

o

g

AF "UE(ion current density )¢ ©]2 o A](ion energy)<

FUESt o oA

]

[e]

A7) mpolel A A=H(300)9] A 150V, 200V, 250V, 300VE
e}

1o
=

H
o]%

[e]
%

4

&
Foiet.

Tl

=
-

<

HIAoh

=

=

Fel
Aslel

pZs
pe Q17

L

[e)
oA eFokrt.

7
Hpo]o] 2~ 4 =(300) <]

il

=

g 7

L

=

[}

Foiet.

, 7871 mpolol s A =(300) €]

=1
o=

<

A Aol

=

Al(a)

p

L

i
1.
o]

SU

Oo]:

pul

-500V, -600V=

A R17F

i
Al

<66>
<67>
<68>

1 E (percent ) 7}A]

A
Ul

A E (percent) oA 350

Fol, 120 o

S

Joll 1]

}

I

S, Foo)

. O

bol ob=1

o

off ¥l

2~
=

el 7

A= ok Al JlolA, B

ool wil, 7] A2 1= H=F(420) <17k

o}

<69>
<70>

5L

=

A

_,ma
zel

~

2]

<71>

I

LA 7,

=

=

2z}

=
=

R, Hpolojs A =(300)°l 17HE

+od

o

=)

o %

o

=}
2-goz ke 4 Ak,

o

7} AW (neutral beam)e] &4

A= (a)

=

=

L

2y 92(Cl12), SF6, CF4 59 7I=& ol &

A7) wpolol 2 A (300) 9
A7) whelo] 2 M=(300) 0] <17bE]

ol L1 ]

7}

<72>
<73>

1715 =

[}
RS

A2 2= A=(420)0

Hube] o] rlshslo] Aagow Qvbd

7](synchronization)3}¥ o] Bxg oz A7t 4 Q.

Ho

gl

ehzo} 9] ool

=
=

OO‘I

i=]

71(200) <]

2 zn}e)
% o =}

=
=

71 A2 8= A=(420) 9

=1

=
e
=

o
A

A (time delay)o]

18

et
T

, 7] wleloj~ H=(300)

_C'>_
colel wEl, Ao WF £7](200)H¢]

A7) B3, 3] whelol 2 AF(300),

[e)
= 4

<23
s

7] whololz H=(300) HE 7]

TAHeR, &7] rElvtel 3917} Q17bE o]

A7) Bl 597} el 71E A

H=(420) 90 =

<74>
<75>
<76>
<77>

o)

#zu}e] ol

=
=

A, 7

)

i
o

W73

o]

7}sf

Hpolo] 2~ H=(300) el M <l

ehart 498

zvje] &

| 22
&

N

_10_

Py

O/

FELU0)E Bl 37

|

=@ 7e

KeN
=

<78>



10-2009-0015392

[}

=

=

JH

e
[=)

—_ A my
,Mw_ N Y
A ol iy 9
) o M mw
) %b o} m o
iy g Z Bl
) 'S MM X o "
< o o 2 %
= o ® au 3 g
mpll © m ﬁﬂ,o © ) b= \|\4J
E) o N o o =4 o o o
— %) B EE —~ = ol ha nA/_.. M..u
o S Mook A
iy = Iy
=0 S W > 1)
o = A ooy o
@ ®E o T3 £
o M« T T E ﬂ o
r r —_ o W=
= =2 E 7T i \A\\\\\\\.\%\&&&&&&&
< B o T %o 00000000090
T T B ST ® 000000000090
2 ~ £ T Z n 00000000090
2 2 r W ol 000000000900
= T o o ot R 00000000090
) e 2 \ 00000000000
o WS Mg ® o%%%%%%%%%
=3 EZ O3 G = 28090000000/
—_— —_— o) 5l 0o el
Ma Ma M ) Wy )
3 I W W o W
o 2 K R
o o
z gLz IHT
Gl o) CUC
) - TCT @ P s
o, pH g W o
2 2R Py P E
E_.# E_.# ] HE ‘OI HE \l;A HE —_
= O WOE om T B
5 e W C 14
© © ) o = o
™ St oy o= o~ B
W Mo T & H
A 8 A 4 4
v kY kY kY kY

11



10-2009-0015392

[}

=

=

JH

e
[=)

/20 NG
P OOOOON N

}400

410
420
430

S0000.00
N AN \\\\\A\\\\\\N:\\Mve%o&oﬁvooAv@oo///_@ AN
- \ \\\‘\ / XA AN
DA A\ (900088000 ,‘o% KX
o | I LOGOOOOOCKIOXIKN
////(47/1. 0000000000000’
K\.//// 0000000000 |00 |00 |
o WNE NN 000000000 5o b0, |
5N 0000000010000
SN\ 00000007100 /00 /
NI IS
00000 40 40/
000 A A

B
H

EH3a

300

_12_

1/
/N



ZIHSd 10-2009-0015392

E93p
110
e 300
P
II
(&4 l 3
iii::;;31o
=4,
(V)
| | |
200V | :
| | |
AN
oV . . Z
| \/
| | |
| | |
-200V | | |
I | |
HlololA M2 ®M1 M2 M2 M2 H3 M2
=P
ofl L4 X[ (eV)
| | |
| | |
4006V | |
ol oyl | | |
| | |
| | |
2006V . |
| |
: : oj2 =0l
I
OaV I I : z
1 | I
HO[O{A M= H1 M= H2 = H3 d=

_13_



k1

k1

F1

)

)

g

ZIHSd 10-2009-0015392

300

250

200

lon energy(eV)

150

100 ¥

100

150
Bias electrode voltage(V)

200

250

300

1.2

0.8

0.6

0.2

lon current density(mA/cnt)

0.0

100

200

300 400

500

600

lon energy(eV)
1202 uj &
| | |
| on | :
|
of f of f '
—
| | |
| | |
|
- - - | _ _1L
|
I |
| | |
| | |
1
_ | — — — —
|
o | _|
ol & | 202 Hi =
| |

_14_

- oV



	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결 하고자하는 과제
	과제 해결수단
	효 과

	발명의 실시를 위한 구체적인 내용

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3a
	도면3b
	도면4a
	도면4b
	도면5
	도면6
	도면7




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 3
명 세 서 4
 발명의 상세한 설명 4
  기 술 분 야 4
  배 경 기 술 4
  발명의 내용 5
   해결 하고자하는 과제 5
   과제 해결수단 5
   효 과 6
  발명의 실시를 위한 구체적인 내용 6
 도면의 간단한 설명 10
도면 10
 도면1 11
 도면2 12
 도면3a 12
 도면3b 13
 도면4a 13
 도면4b 13
 도면5 14
 도면6 14
 도면7 14
